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Приложение № 2
к протоколу заседания

Конкурсной комиссии № 26

от 24 октября 2007 г. № 48
Условия исполнения контракта, являющиеся критериями оценки заявок на  участие в конкурсе
	№№

п.п.
	Наименование организации
	Квалификация участника
	Функциональные и качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции
	Цена 
контракта

млн. руб.
	Сроки 
выполнения работ

	ЛОТ 1. 2007-9-3.2-00-09. «Разработка технологий микросенсорики и волоконной оптики и создание на их основе широкого класса изделий функциональной электроники для нового поколения интеллектуальных систем навигации и управления».

	1.
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
	Представлен-ные материалы содержат информацию о квалификации участников
	В рамках проекта будет создана современная научно-технологическая база функциональной электроники, основывающаяся на MEMS-технологиях микросистемной техники и микросенсорики, волоконно-оптических и интегрально-оптических технологиях, технологиях создания новых типов твердотельных лазеров.
На основе вышеперечисленных базовых технологий в рамках проекта должна быть создана широкая номенклатура изделий: MEMS- и волоконно-оптические гироскопы, MEMS-акселерометры, твердотельные лазеры для нового поколения ракетно-космических систем и комплексов.

Содержание основных работ:
1.  Разработка базовых технологий:
- MEMS-технологий микросистемной техники и микросенсорики;
- волоконно-оптических и интегрально-оптических технологий для создания волоконно-оптических приборов нового поколения;
- технологий для создания новых типов волоконно-оптических лазеров;
2. Разработка конструкторской, технологической и эксплуатационной документации для подготовки производства компонентов и аппаратуры изделий функциональной электроники;
3. Изготовление и испытания опытных образцов изделий функциональной электроники (MEMS- и волоконно-оптических гироскопов, MEMS-акселерометров, твердотельных волоконно-оптических лазеров);
4. Обеспечение защиты прав на интеллектуальную собственность, создаваемую в рамках проекта.
Технические характеристики MEMS-акселерометров, разрабатываемых в рамках проекта:

· Диапазон измеряемых ускорений: 10 g.

· Спектральная плотность шума: 
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· Полоса пропускания: 0-50 Гц.

· Дрейф нулевого сигнала, не более: 
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· Нелинейность статической характеристики: 0.2 %.

· Масштабный коэффициент: 0.4 В/g. Температурный диапазон, в котором датчик сохраняет работоспособность: 60
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+80 0С.

· Энергопотребление: < 10 мВт.

· Тип выходного сигнала: аналоговый.

Технические характеристики MEMS-гироскопов, разрабатываемых в рамках проекта:

· Диапазон измеряемых угловых скоростей, 0/сек: ±200.

· Случайная составляющая дрейфа нуля при фиксированной температуре,  0/час: <20.

· Смещение нуля в рабочем диапазоне температур - 20…+50 0С,  0/час: <100.

· Погрешность масштабного коэффициента, %: <1,0.

· Полоса пропускания, Гц: >100.

· Потребляемая мощность, Вт: <7.

· Масса прибора(нетто), кг, не более: 2,0.

· Температурный диапазон, в котором датчик сохраняет работоспособность: 60
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· Энергопотребление: < 10 мВт.

· Тип выходного сигнала: аналоговый.

MEMS акселерометры и гироскопы с такими характеристиками соответствуют лучшим зарубежным образцам и будут в 2-3 раза дешевле.
Предложения по достижению индикаторов мероприятия  3.2 
Программы.

И3.2.1. «Объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, произведенной в результате реализации проектов» в 2008 году – 135 млн.рублей, в 2009 году – 450 млн.рублей, в 2010 году - 1 170,0 млн. рублей, в 2011 году – 1300 млн.рублей, в 2012 году – 1500 млн.рублей.

И3.2.2.Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения  проекта (ед.): в 2007 г. – 1; в 2008 г. – 1; в 2009 г. – 1.

И3.2.3. Создание новых рабочих мест для высококвалифицированных работников (ед.): в 2007 г. – 20; в 2008 г. – 25; 
в 2009 г. – 30.
	150
	2007 – 2009 гг.


PAGE  
2

_1253541191.unknown

_1253541240.unknown

_1161710693.unknown

